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Штеффен Кёлер
Менеджер по Проектированию Оборудования и Технологиям
Отдел Всемирных Технологических Услуг,

Штутгарт, Германия
Образование
Диплом / Магистр Физических Наук

Университет Фридриха Шиллера, Йена, Германия

Профессиональный Опыт
Мистер Кёлер является руководителем группы по Проектированию Оборудования и Технологиям в компании M+W Germany GmbH, Отдел Всемирных Технологических Услуг, Штутгарт, Германия. 
В обязанности его инженерной группы входят: проверка набора технологических инструментов для экстракции, поддержка техпроцессов на кремниевых фабриках  и консультация по вопросам  технологии и связанных с ней  в концепции определения процесса кремниевой фабрики.
Его группа также работает над анализом технологий и спецификаций соответствующего набора оборудования для технологического обоснования проектов с особым акцентом на развивающиеся технологии.
Перспективные рынки нуждаются в проектах под ключ, использующих вторичное оборудование и технологическую поддержку по зрелым технологиям.

Мистер Кёлер устроился в компанию в 1999 году и накопил 25-летний профессиональный опыт, помимо M+W Germany GmbH, занимался вопросами, связанными с фотошаблонами и оборудованием для полупроводникового производства. Он работал инженером-технологом по процессам PVD (напыление из газовой фазы), а также по различным фотолитографическим процессам, включая подготовку подложки, нанесение и проявление на фотошаблонах, также занимается вопросами многослойной керамики, ЖК-дисплеев и полупроводниковых пластин. 

На предыдущем месте работы, в компании Fairchild Technologies, отвечал за технологические процессы различных компаний-производителей ЖК-дисплеев в Европе и США, включая таких заказчиков, как Philips, IBM, AT&T и многих других. По устройства в M+W-Germany GmbH занимался мониторингом фотолитографии для серийного производства DUV и 300 мм оборудования. Мистер Кёлер занимал должность менеджера по проектам и руководил рабочей группой в технологическом отделе Fairchild Technologies. 
Перечень ключевых проектов
SSMC, Сингапур
  1999 – 2000  
Ведущий конструктор – Проектирование технологического оборудования, вычисления, связанные с занимаемой площадью и потреблением 200 мм производственной линии, предназначенной для проектов под заказ
MicroVue, Великобритания
2000 – 2001

Руководитель проекта – технологический анализ, спецификации по оборудованию, проектно-конструктивная база и планировка оборудования для пилотной производственной линии LCOS
AMTC, Германия
2001
  
Консультант по проекту – планировка оборудования помещений, определение занимаемой оборудованием площади и расчёт потребления ресурсов новым оборудованием для формирования фотошаблонов
Flatdisplay, Германия
2001   
2001

Руководитель проекта – оценка оборудования пилотной линии AMLCD.

Dongbu, Южная Корея
2002

Консультант по проекту – консультация по сегрегации меди 

Origin Energy, Австралия
2002

Руководитель проекта – технико-экономическое обоснование подбора оборудования и концепции производства для вновь разработанного типа солнечных батарей
Doran, Германия
2003

Руководитель проекта – технико-экономическое обоснование опытной линии производства OLED 

AUO, Южная Корея
2003

Консультант по проекту – технико-экономическое обоснование промышленной концепции / планировка системы автоматического перемещения материалов в производственных помещениях для линии светодиодной техники с очень большим размером стекла (G6/G7) 

TSL, Израиль
2004

Консультант по проекту – технико-экономическое обоснование усовершенствования 200мм CMOS кремниевой фабрики №2 TSL
MST Factory, Дортмунд, Германия
2005
Ведущий конструктор – Планировка оборудования и потребления и передача специальных технологических средств лазерной пилотной линии по производству светодиодной техники
ASML, Нидерланды
2005

Руководитель проекта – консалтинговое исследование процесса, подбор оборудования, разработка концепции для крупносерийной производственной линии Gen 6 по производству светодиодной техники
Sulfurcell, Германия
2005

Ведущий конструктор – промышленное инженерное обслуживание новой линии производства солнечных батарей CIS.
Conergy, Германия
2006

Ведущий конструктор – производственная концепция, планировка оборудования и потребления новой линии производства солнечных батарей
OderSun, Германия
2007   




  2007
Консультант по проекту – технико-экономическое обоснование подбора оборудования для опытной линии CIGS  

Интеграл, Беларусь
2006 - 2009
Руководитель проекта – модернизация модуля 7 компании «Интеграл»: средства обслуживания, оборудование и технология для опытной линии производства по КМОП-процессу 0,35мкм в рамках проекта под ключ
Интеграл, Беларусь
2009 

Руководитель проекта – вторая фаза проекта для готового КМОП-процесса 0,18мкм, включая оборудование и технологию
ESST, Италия 
2009

Консультант по проекту – консультирование по технологии производства и оборудованию для 3-переходного тонкоплёночного кремниевого производства солнечных батарей
JLN, США
   2009



Консультант по проекту – консультации по техпроцессу, выбору оборудования, производству и создание концепции производства батарей CIGS
AMD / Global Foundries, разные страны
2004 – проект продолжается
Консультант по проекту – оценка расхода ресурсов оборудованием 300 мм микропроцессорных производств.
Микрон, Россия
      2009 – 2011
Консультант по проекту – Планировка и потребление оборудования для расширения процесса КМОП 90нм
AIT, Россия
2010

Руководитель проекта – оценка технологии, выбор партнеров и методологии передачи технологии для широкоформатного проекта производства  литий-ионных батарей 

EIT+, Польша
2010-2011

Консультант по проекту – консультирование по технологии, требованиям к оборудованию и создании концепции полупроводникового оборудования / оборудования для исследований в области нанотехнологий
Fusionopolis, Сингапур
  2011
Консультант по проекту – консультирование по планировке и спецификации исследовательского полупроводникового оборудования
CDTA, Алжир
2011 - проект продолжается
Руководитель Проекта – запуск оборудования и реализация технологии 
по 1.0 мкм CMOS исследовательской пилотной линии под ключ
GAIA, Германия
2012

Руководитель Проекта – спецификация оборудования для изготовления литий-ионных батарей
Ангстрем, Россия
2012 - проект продолжается
Консультант по проекту – реализация услуг по технологическому оборудованию для техпроцессов КМОП 180/90нм 
Михаэль Ауст
Менеджер по Проектированию Оборудования и Технологиям
Отдел Всемирных Технологических Услуг,
Штутгарт, Германия
Образование
Дипломированный инженер, Машиностроение

Штуттгартский [Технический] Университет, Германия

Профессиональный Опыт
Михаэль Ауст изучал машиностроение в Штуттгартском Техническом Унивеситете, в Германии. Параллельно работал в течение 3,5 в Фраунгоферском Институте Производства и Автоматизации (IPA) в области технологии чистых помещений и особо чистой воды. 

Мистер Ауст устроился в нашу компанию в 1994 инженером Отдела Исследований и Разработок. Руководил группой по сертификации чистых помещений с 1996 по 2002, занимал должность заместителя руководителя Отдела Исследований и Разработок с 1997 по 2002. 

В 1999 успешно прошёл семинарские занятия по консультации в области энергетики в Технической Академии в г. Эсслинген, Германия. С 1999 провёл ряд анализов и консультационных кампаний в области энергетики. 

Мистер Ауст руководил технологической группой в Отделе Инноваций с 2002 по 2006. Отвечал за анализ и консультацию по энергетике, технико-экономическое обоснование систем оборудования. 

Был руководителем проекта в Отделе Технологии и Энергетики с 2007 по 2008. Занимался технологическим проектированием в области электростанций и технико-экономическим обоснованием электростанций. 

Гл. энергетик отдела Всемирных Технологических Услуг с 2009 по 2011. 

С 2012 руководит группой, ответственной за технологические объекты, оставаясь главным энергетиком отд. Всемирных Технологических Услуг. 

Его сфера ответственности включает термодинамическое проектирование электростанций, моделирование энергоснабжения производства, консультации по энергетическим потокам и анализу мощностей, CFD-анализу, технико-экономическое обоснование, предварительное проектирование рабочих мощностей и электростанций.
Членство: 
Член технического комитета VDI 2083 (технологии чистых помещений) 

с 2000 по 2008. 

Председатель комитета VDI 2083, л. 3 (сертификация чистых помещений) 

Член комитета VDI 2083, л. 4 (проектирование чистого помещения), л. 9.1 (инспекция пригодности чистого помещения, чистоты поверхности), л. 15 (обучение персонала чистого помещения). 
Публикации: 

Технология чистых комнат Гэль/Гоммель/Хортиг, глава «Методика замера» 2002
Прочее: 

Руководитель NEBB “Тестирование Характеристик Чистых Помещений” с 1997 по 2010 

Перечень ключевых проектов:
CLP, Италия 2013 

Разработка концепции – менеджер по проекту 

Солнечная электростанция с применением расплавленной соли, 11 МВтэл 
KGHM, Польша 2013 

Разработка концепции завода тригенерации (8 МВтэл, 25 МВт охл. вода) 

T-Systems, Германия 2013 

Унитарный центр обработки данных для вычислений 

Конфиденциальный клиент, Бельгия 2013 

Полупроводниковое производство, Энергоснабжение 
Telefunken, Германия 2012 

Аудит загрязнённости чистых комнат полупроводникового производства
Конфиденциальный клиент, Германия 2012 

Разработка концепции центра обработки данных (7 500 м²) 
Конфиденциальный клиент, Германия 2012 

Разработка концепции центра обработки данных (1 200 м²) 
Конфиденциальный клиент, США 2012 

Предварительное проектирование, включающее технико-экономическое обоснование электростанций (130 МВт) с газовыми турбинами, газовыми двигателями, регуляторами мощности и чиллерами поглощения (завод тригенерации [здесь и далее тригенерация – совместная генерация электроэнергии, тепла и холода]) для центра обработки данных
Конфиденциальный клиент, Саудовская Аравия 2012 

Разработка концепции энергоснабжения поликремниевого производства.

Конфиденциальный клиент, Бельгия, 2012, проект продолжается 

Исследование энергоснабжения и энергоэффективности в ходе проектирования полупроводникового производства
Конфиденциальный клиент, Франция, 2012 

Концепция технико-экономического обоснования фотоэлектрического производства
Spansion, США, 2011 

Исследование энергоснабжения полупроводникового производства
Конфиденциальный клиент, Израиль, 2011 

Разработка концепции процесса для циклов работы 2 газовых турбин (55 МВт и 110 МВт) 

Конфиденциальный клиент, Австрия, 2010 

PV-Fab - Концепция энергетического потока и анализ системных мощностей

Solibro, Тальхайм, Германия, 2010 

PV-Fab - Анализ энергетического потока и системных мощностей
Конфиденциальный клиент, Сингапур, 2010 

Технико-экономическое обоснование тригенерационного завода центра обработки данных 
First Solar, Франкфурт-на-Одере, Германия, 2010 

PV-Fab – Анализ энергетического потока и системных мощностей
GeoEnergy, Бавария, Германия, 2009 

Предварительное проектирование геотермальной электростанции
Solar Thermal Power Plant - PE1, Пуэрто Эррадо, Spain 2008 

Проектирование и мониторинг процесса, включая производство хладоаккумулирующих блоков. 

Energy Center I Extension AMD, Дрезден, Германия, 2007 

Проектирование процесса для завода тригенерации
AMIS (аудит по энергетике), Ауденарде, Бельгия, 2006 

Аудит по энергетике на 2 кремниевых фабриках 
1st Silicon, Кучинг, Малайзия, 2006 

Консультация по энергоэффективности и анализ системных мощностей. 
AU Optronics Fab 10, Тайчжун, Тайвань, 2005 

Консультация по энергоэффективности и анализ системных мощностей, руководитель проекта
Energy Center II AMD, Дрезден, Германия, 2004 

Проектирование процесса завода для тригенерации.
AU Optronics Fab 6, 8a and 8b 2004 

Консультация по энергоэффективности и анализ системных мощностей 

ST Microelectronics, Trigeneration Plant, Катания, Италия, 2003 

Проектирование процесса завода тригенерации. 
Renesas, Ландшут, Германия, 2003 

Консультация по энергоэффективности, руководитель проекта
AU Optronics Fab 2, 3, 5 and 6,Синьчжу, Тайвань, 1999 

Концепция энергетического потока и анализ системных мощностей, руководитель проекта

TSMC Fab III and IV, Vanguard Fab 1, Синьчжу, Тайвань, 1997 

Концепция энергетического потока и анализ системных мощностей 

Tech Fab 2, Сингапур, 1996 

Сертификация чистого помещения, руководитель проекта
IBM SSD, Сингапур, 1996 

Сертификация чистого помещения, руководитель проекта
Philips MOS4, Неймеген, Нидерланды, 1995 

Сертификация чистого помещения, руководитель проекта
SIMEC Fab 2, Дрезден, Германия, 1995 

Сертификация систем водоподготовки, руководитель проекта
Charted Semiconductor (системы водоподготовки), Сингапур, 1995 

Сертификация систем водоподготовки, руководитель проекта
Bosch, Ройтлинген, Германия, 1994 

Сертификация чистого помещения, руководитель проекта
Ericsson, Стокгольм, Швеция, 1994 

Сертификация систем водоподготовки, руководитель проекта
Кристоф Майер
Инженер по оборудованию
Отдел Всемирных Технологических Услуг

M+W Group, Stuttgart, Германия
Образование
Диплом по физике,
Штуттгартский Университет, Германия

Профессиональный опыт
Мистер Майер устроился в M+W Group в 1995 технологом. В настоящее время состоит в  Отделе Всемирных Технологических Услуг в г. Штуттгарт, Германия, охватывающем широкий спектр задач по проектированию, определяющих концепцию кремниевой фабрики, включая требования к вибрации, расположению технологического оборудования в чистых комнатах и служебных помещениях, утилитарные требования и требования к химикатам и газам. Задача мистера Мейера – подготовка списков оборудования с указанием утилитарных требований на основании информации о техпроцессе и оборудовании, а также планировка размещения оборудования с учётом современных производственных технологий и автоматизации. Консультации по вопросам технологического оборудования, составление спецификаций и помощь в запупке также являются частью его работы. 
Ключевые проекты:

EPSE, Сан Хуан, Аргентина

2013 – проект продолжается
Инженер по проекту – Консультирование по планировке размещения оборудования и расходу ресурсов as well as sourcing of special process tools for a crystalline silicon solar production fab (ingot, wafer, cell and module manufacturing).
SIX Semiconductors, Белу-Оризонти, Бразилия
    2013 - проект продолжается
Инженер по проекту – Process equipment utility consumptions for a new 200mm semiconductor production fab.
Confidential Client, Германия 

2012
Инженер по проекту – Консультирование по планировке размещения оборудования и расходу ресурсов for a large scale integrated crystalline silicon solar production fab (poly-Si, ingot, wafer, cell and module manufacturing).
Ключевые проекты (продолжение):

Confidential Client, Германия 

2012

Инженер по проекту – Планировка размещения оборудования и потребления ресурсов  for an alternative poly-Si production fab including ingot manufacturing.

TOTAL, Париж, Франция 

2011

Инженер по проекту – Планировка размещения оборудования и расхода ресурсов для производства кремниевых слитков и пластин.

Fusionopolis, Сингапур

2011

Инженер по проекту – концепция планировки размещения оборудования для полупровдникового центра исследований и разработок
UNSW  SPREE, Сидней, Австралия

2010

Инженер по проекту – Консультирование по process equipment relocation и потребления ресурсов лабораторит фотоэлектрических исследований и разработок
Nexcis, Руссе, Франция

2010

Инженер по проекту – Планировка размещения оборудования и потребления ресурсов  новой линии по производству тонкоплёночных солнечных батарей CIGS.
Solsia, Лион, Франция

2009

Инженер по проекту – Концепция строительства и потребления ресурсов  новой a-Si линии по производству тонкоплёночных солнечных батарей.
Globalfoundries, Саратога, США         
2009
Инженер по проекту – Планировка расхода ресурсов новой 300мм крупносерийной производственной линии.

Integral, Минск, Беларусь

2008

Инженер по проекту – Координирование обновления оборудования и выполнение испытаний приёмки 200мм пилотной КМОП–линии.
EPC, Зарганс, Швейцария

2008
Инженер по проекту – Планировка размещения оборудования и потребления ресурсов новой 200мм пилотной КМОП–линии для оптической продукции.
BP Solar, Трес-Кантос, Испания

2007

Инженер по проекту - Планировка расхода ресурсов новой крупносерийной линии по производству солнечных батарей
Ключевые проекты (продолжение):

Integral, Минск, Беларусь

2007

Инженер по проекту – Координирование обновления оборудования и выполнение тестов приёмки для новой 200мм пилотной КМОП–линии для оптической продукции.
Conergy, Франкфурт-на-Одере, Германия

2006

Инженер по проекту - Планировка расхода ресурсов новой крупносерийной линии по производству, в том числе, солнечных батарей и модулей
Soitec, Бернен, Франция

2006

Инженер по проекту – Концепция строительства, логистика и планировка размещения оборудования новой производственной линии КНИ-пластин.
Jenoptik Diode Lab, Берлин, Германия

2006

Инженер по проекту – Планировка размещения оборудования и потребления ресурсов для лазерной линии полупроводникового производства.
Deutsche Cell, Фрайберг, Германия

2005

Инженер по проекту – Координирование закупки специализированного технологического оборудования для производства солнечных батарей.
MST Factory, Дортмунд, Германия

2005

Инженер по проекту – Планировка размещения оборудования, расхода ресурсов  и перемещения технологического оборудования для лазерной производственной линии для изготовления полупроводниковой и светодиодной техники.
AMD  Fab 36, Дрезден, Германия

2004

Инженер по проекту – Подключение оборудования на месте.
SMI, Итцехо, Германия

2004

Инженер по проекту - Планировка размещения оборудования для производственной бэкэнд-линии.
Ioffe Institute, Санкт-Петербург, Россия
2004

Инженер по проекту – Составление списка оборудования, включая бюджет гетероструктурной эпитаксиальной малосерийной производственной линии.
MST Factory, Дортмунд, Германия

2003

Инженер по проекту – Бюджет на технологическое оборудование и спецификация аналитических инструментов для процесса MBE.
Ключевые проекты (продолжение):
DORAn, Германия

2003

Руководитель проекта Создание концепции, планировка расположения технологического оборудования и потребляемых ресурсов, включая бюджет и оценку расходов на работы линии по производству ЖК–панелей на основе OLED.
Origin Energy, Аделаида, Австралия

2002

Инженер по проекту - Планировка расположения оборудования для линии по производству солнечных батарей.
MST Factory, Дортмунд, Германия

2002

Руководитель проекта – Создание концепции, оценка технологического оборудования, включая бюджет на производственную линию для изготовления МЭМС.
Demokritos, Афины, Греция

2002

Инженер по проекту - Планировка расположения оборудования и потребляемых ресурсов исследовательской лаборатории.
Communicant, Франкфурт-на-Одере, Германия
2001

Инженер по проекту - Планировка расположения оборудования и потребляемых ресурсов новой крупносерийной производственной линии.
Flatdisplay, Дортмунд, Германия

2001

Инженер по проекту – Оценка технологического оборудования пилотной линии AMLCD.
CDTA, Алжир

2001

Инженер по проекту - Планировка расположения оборудования и потребляемых ресурсов исследовательской лаборатории.
SMI, Итцехо, Германия

2001

Инженер по проекту - Планировка расположения оборудования и потребляемых ресурсов новой крупносерийной производственной линии.
Philips, Кан, Франция

2000

Руководитель проекта - Планировка размещения оборудования и потребляемых ресурсов новой крупносерийной производственной линии при расширении производственного здания.
PSC, Синьчжу, Тайвань

2000

Инженер по проекту - Планировка размещения оборудования и потребляемых ресурсов нового крупносерийного 300 мм производства.
Ключевые проекты (продолжение):
SINTEF, Осло, Норвегия

2000

Инженер по проекту – Планировка участка и площадки для строительства, логический анализ, требования к уровням вибрации, планировка установки оборудования и потребляемых ресурсов лаборатории микротехнологий.

AMD  Fab 30, Дрезден, Германия

1998

Инженер по проекту – Планировка расположения оборудования на месте
ACER  Display, Синьчжу, Тайвань 

1997

Инженер по проекту - Планировка расположения оборудования и потребляемых ресурсов новой производственной линии AMLCD 3-го поколения.
InterConnect Technology, Саннивэйл, Калифорния, США
1997

Инженер по проекту - Планировка расположения оборудования и потребляемых ресурсов новой крупносерийной производственной линии.
Tower Semiconductor, Мигдаль ха–Эмек, Израиль 
1996

Инженер по проекту – Планировка расположения оборудования и потребляемых ресурсов новой крупносерийной производственной линии.
Philips Semiconductors MOS4, Неймеген, Нидерланды 
1996

Инженер по проекту – Проектирование и приёмка мини-среды.

GEC Plessey Semiconductors, Роборо, Великобритания
1995
Инженер по проекту – Проектирование и приёмка мини-среды.
Йенс Ханль

Функция: ОВК-инженер

[здесь и далее, ОВК – отопление/вентиляция/кондиционирование]
Должность при выполнении проекта: Руководитель отдела техобслуживания и оборудования производственных помещений компании M+W Integrated Solution

Профессиональный Опыт
Йенс Ханль устроился в M+W Group в сентябре 1995. Имеет 18-летний опыт работы в области проектирования и конструирования ОВК и чистых помещений для полупроводниковых производств. Кроме того, имеет двухлетний опыт подключения оборудования к ОВК.

Йенс Ханль работал наладчиком и был руководителем ряда проектов в Европе и Азии. В течение 2 лет руководит отделом техобслуживания и оборудования производственных помещений.
Языковые навыки (по шкале ACTFL)
Немецкий: носитель языка,

Английский: высокий уровень
Перечень ключевых проектов:
Globalfoundries, кремниевая фабрика №1, 2010-2013 

Описание 
Продукция: полупроводниковая / фаундри-услуги 

Технология: подключение к ОВК
Мощности: 80.000 WSPW
Главные особенности
Проектирование подключения and Installation of Process Equipment 

Должность при выполнении проекта 

Руководитель проекта
Подробное описание обязанностей
– недельное координирование встреч и составление отчётов для клиента. 

– проверка проекта и слежение за прогрессом в течение всего проекта 

– поддержка группы контроля качества, менеджмент качества на месте на всех стадиях конструирования. 

AU Optronics, фабрики №6, 7B, L8A, L8B, Тайвань, 2003-2010

Описание 

Продукция: ЖК-панели 

Технология: Расширенный блок чистых помещений
Мощности: Площадь чистого помещения, приблизительно, 500.000 м2 

Бюджет: 100 – 200 миллионов долларов США на кремниевую фабрику  

Главные особенности
Проектирование и конструирование кремниевого производства с нуля
Должность при выполнении проекта 

Руководитель проекта, Проектировка ОВК 
Подробное описание обязанностей
Управление проектом в сотрудничестве с группой заказчика. Обсуждение проекта системы подготовки и обездымливания воздуха с необходимой координацией аппаратуры заказчика, поставщиков и субподрядчиков.  Тестирование, ввод в эксплуатацию, передача проекта клиенту, начиная с L7B (2006) Закрытие проекта – подведение итогов.
Toppoly FAB2, Тайвань 2005 
Описание 

Продукция: ЖК-панели 

Технология: Расширенный блок чистых помещений
Мощности: Площадь чистого помещения 30.000 м2 

Бюджет: 20 миллионов долларов США  

Главные особенности
Проектирование и конструирование кремниевого производства с нуля
Должность при выполнении проекта 

Руководитель проекта, проектирование чистого помещения 
Подробное описание обязанностей
Управление проектом в сотрудничестве с группой заказчика. Разделение чистого помещения и планировка потолочных перекрытий с группой координирования и наладки, заказчиком, поставщиками и субподрядчиками. Закрытие проекта – подведение итогов
Infineon, район Западный Дрезден, Дрезден, 2003 

Описание: открытие/перестройка чистого помещения, приблизительно, 1000 м2

Бюджет:  приблизительно, 6 млн. евро 

Должность при выполнении проекта: Руководитель проекта

AMD ATPC, строительство нового чистого помещения, Дрезден, 2002 

Описание:  Чистое помещение 1500 м2 с TGA-мастерскими
Бюджет:  приблизительно, 6 млн. евро 

Должность при выполнении проекта: Руководитель проекта

Сообщающаяся с коммуникациями пилотная линия IHP 

Франкфурт-на-Одере 2001 

Описание:  Создание пилотной производственной линии
Бюджет:  приблизительно, 10 млн. евро 

Должность при выполнении проекта: Руководитель проекта 
Infineon / SIMEC 

Дрезден 1996-2000 
Описание:  Ремонтные работы на месте
Должность при выполнении проекта: Руководитель проекта, планировка ОВК
Radeberger Hybridelektronik 

Дрезден 1995 
Описание:  Реструктурирование чистого помещения площадью 300 м2
Должность при выполнении проекта: Специалист по планировке ОВК
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